BMT3K7

Cuctema aBTOMaTU3MpPOBaHHOIO BM3Yya/ibHOIO
KoHTponsa «EyeSystem 1.0»

BM3YAJIbHbIN KOHTPO/Ib HAIMYUMA KPbILLKWN HA BYTbIJIKAX M YPOBEHb
3ANOJ/IHEHUA BYTbIJIKM NOTYPTOM

3A0A4HA

PELLIEHUE

Cucrema aBTOMaTU3NpyeT nOBe UHCNeKuun,

npousBoAMMble  MooYepegHO B npouecce
OBUKEHWUA OyTbIIKM MO NPOU3BOACTBEHHOMY
KoHBelepy. [lepBas WHCNeKUuAa nposepseT
HannymMe KpbILLKK U LeNOCTHOCTb KOHTPO/IbHOTO
KonbLa. MpoBepka

SICK  no

KOHTypa OyTblIKM Ha noAcBedeHHOM ¢oHe.

nponssoaunTca

Bnaeogatynkom M306pa>+<eHmo

BTopaa uHcnekuua nposepAeT, HaxoamuTca Aun

YPOBEHb KUAKOCTU B OyTblKE B AONYCTUMBIX
npeaenax. poBepKa Takxe Npou3BOAUTCA C
SICK no

ByTbINKK.

nOMOLbHO BUAeOOaTHMKa

NPOCBEYEHHOMY  U306paxkeHUto

JHKogep, GOTO3INEKTPUYECKME  JaTYMKM U

KOHTponnep o6ecneynBaloT CUHXPOHM3ALMIO
paboTbl

BMAe0OaTYMKOB C MexXaHU3IMOoM

yaaneHva 6yTbinku (He npowegwei xota 6bl

KOMMNOHEHTbI MPOrPAMMHO-ANMNMAPATHOIO KOMNJIEKCA

OfHY M3 NPOBEPOK) C KOHBelepa, ecn oHa He
npowwna xots 6bl 04HY U3 NPOBEPOK.

Cuctema BbINONHAET cieaytowme GyHKLUK:

e onpeaensieT HaNMYMe KPbIWKK Ha BYTbIIKE;
e onpesenser, 3aKpyyeHa M KPblllKa Ha
6yTbINKe;

e onpegenser Hanunumne KOHTPO/IbHOIO
KO/bLLA Ha BYTbINKe;
e onpesensier LEeAOCTHOCTb KOHTPOJIbHOO

KOJIbLa;
e onpegenser obbem (ypoBeHb) itorypta B
6yTbisIKe (B ONpeaeneHHoOM AnanasoHe);

e ypanset
KOHTPO/b, c
KOHBelepa;

®  OKasblBaeT Ha AuUCn/ee CTaTUCTUKY Bpaka.

6yTbINKY, He  npoleawyo
NPOU3BOACTBEHHOTO

Buaeoaatumkm SICK Inspector

3HKogaep SICK
doToanekTpuyeckme gatumkm SICK
MHeBmoobopyaosaHune Camozzi

MoaceeTka 63KNanT

NI LabVIEW 2012
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CeHcopHasna naHenb onepaTtopa National Instruments

MporpammHoe obecneyeHune pa3pa60TaHo C Ucnonb3oBaHMem




